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Karta katalogowa
Memosens COS81E

Higieniczny optyczny czujnik tlenu o maksymalnej
stabilnosci pomiarow przez wiele cykli sterylizacji

Czujnik cyfrowy z technologig Memosens 2.0

Zastosowanie

Typowe zastosowania:

= Requlacja tlenu w reaktorach fermentacyjnych, np. w przemysle farmaceutycznym i
biotechnologii

= Kontrola jakos$ci w przemysle spozywczym

= Niezawodne monitorowanie atmosfer wybuchowych o stezeniu O, > 2%

Dopuszczenia ATEX, I[ECEx, CSA C/US, NEPS], JapanEx i INMETRO umozliwiajg

zastosowanie w nastepujacych strefach zagroZzonych wybuchem gazu: Strefa O, Strefa

1 i Strefa 2 oraz w nastepujgcych strefach zagrozonych wybuchem pytu: Strefa 20,

Strefa 21 i Strefa 22

Dopuszczenie CSA C/US umozliwia réwniez zastosowanie w nastepujacych strefach
zagrozonych wybuchem gazu: Klasa [ Podklasa 1 oraz w strefach zagrozonych
wybuchem pytu: Klasa Il Podklasa 1

Korzysci

= Doktadne pomiary stabilne w dtugim okresie, ze statg autodiagnostyka

= Mozliwos¢ sterylizacji do 140°C (284°F), réwniez w autoklawach

= Stal kwasoodporna 1.4435 (AISI 316L) spetnia najwyzsze wymagania przemystu
farmaceutycznego

= Stopien ochrony: IP68

= Czujnik certyfikowany zgodnie z EHEDG

= Zgodny z odpowiednimi rozdziatami ASME-BPE

= Dostepne certyfikaty zgodnosci do zastosowan farmaceutycznych

= Dostepny certyfikat inspekcji wg PN-EN 10204-3.1

= Zastosowane materialy speiniajg wymagania FDA i/lub USP class VI

Inne zalety technologii Memosens

= gwarantuje maksymalne bezpieczenstwo procesu

= Wysokie bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatéw pomiarowych

= Bardzo tatwa obstuga dzieki zapisywaniu danych w czujniku

= Mozliwos¢ prowadzenia obstugi prewencyjnej dzieki oraz wbudowanej w czujnik
pamieci danych diagnostycznych
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Memosens COS81E

Funkcje i budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru Budowa czujnika
Czasteczki substancji wrazliwej na obecnos¢ tlenu (tzw. markery) znajdujg sie w warstwie czynnej
optycznie (warstwie luminescencyjnej).
Warstwy luminescencyjna, izolacyjna i pokrywajaca sa naniesione jedna na drugiej na nosniku.
Warstwa pokrywajgca ma bezposredni kontakt z medium.
Optyka czujnika skierowana jest na wewnetrzng powierzchnie warstwy luminescencyjnej.

Pomiar metodg wygaszania luminescencji)
Po zanurzeniu czujnika w medium, pomiedzy ci$nieniem czgstkowym tlenu w medium i w warstwie
luminescencyjnej bardzo szybko wytwarza sie stan réwnowagi.

1. Ukfad optyczny czujnika wysyta impulsy §wiatta pomaranczowego do warstwy
luminescencyjne;j.

2. '"Odpowiedzig" markeréw (czasteczek luminoforu) jest wygaszenie i emisja impulsow
ciemnoczerwonego $wiatta.
= (zas wygaszania oraz natezenie sygnatéw odbieranych w odpowiedzi zaleZy bezposrednio
od stezenia i ci$nienia czgstkowego tlenu rozpuszczonego w badanym medium.
Jezeli medium nie zawiera tlenu, czas relaksacji czujnika (czas wygaszania) jest dtugi, a sygnat bardzo
intensywny.

Wszystkie zawarte w medium czasteczki tlenu "thumig" dziatanie czasteczek markera. W efekcie
powoduja skrdcenie czasu zaniku oraz ostabienie natezenia sygnatow emitowanych w odpowiedzi.

Wynik pomiaru
» Czujnik wyznacza wynik pomiaru na podstawie intensywnosci sygnatu i czasu wygaszania za
pomocg rownania Stern-Volmera.

Czujnik dostarcza warto$ci mierzone temperatury i ci$nienia czgstkowego, jak réwniez warto$é
surowg. Uzyskana warto$¢ odpowiada czasowi wygaszania luminescencji i wynosi okoto 14 ps w
powietrzu i okoto 56 ps w mediach beztlenowych.

Aby zapewni¢ optymalne wyniki pomiaru
1. Podczas kalibracji nalezy wprowadzi¢ do przetwornika warto$¢ ci$nienia powietrza.
2. Jesli pomiar nie jest wykonywany przy 100% pow. rh:
Wprowadzi¢ biezgcg wilgotnos¢.
3. W przypadku mediéw o wysokim zasoleniu:
wprowadzic¢ zasolenie.
4. Do pomiaréw w jednostkach %Obj. lub %SAT:
wprowadzic tez biezgcg wartosc cisnienia roboczego w trybie pomiarowym.

= [nstrukcja obstugi Memosens, BA01245C
Dla wszystkich przetwornikéw, analizatoréw i stacji poboru probek nalezacych do rodzin
produktéw Liquiline CM44x/P/R, Liquiline System CA80XX i Liquistation CSFxx
= Instrukcja obstugi Liquiline CM42, BAO0381C i BAO0382C

Uktad pomiarowy Kompletny uktad pomiarowy obejmuje:

= Czujnik tlenu Memosens COS81E

= Przewod pomiarowy CYK10

= Przetwornik pomiarowy, np. Liquiline CM42, Liquiline CM44x/R, Liquiline CM44P, Liquiline
Compact CM72/82, Liquiline Mobile CML18

= Opcjonalnie: armatura, np. armatura Unifit CPA842 do montazu statego, armatura przeptywowa
Flowfit CYA21 lub armatura wysuwalna Cleanfit CPA875

= Opcjonalnie: przytgcze do analogowego sterownika reaktora fermentacyjnego za posrednictwem
analogowego konwerteraMemosens CYM17
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A0029064

®

1 Przyktadowy uktad pomiarowy z czujnikiem Memosens COS81E

Armatura wysuwalna Cleanfit CPA875
Przetwornik pomiarowy Liquiline CM42
Przewdd pomiarowy CYK10

Czujnik tlenu Memosens COS81E

N WN =

Niezawodno$¢ pomiaru

Niezawodnosé

Dzieki technologii Memosens, wartosci mierzone sg przetwarzane do postaci cyfrowej i przesytane do

przetwornika pomiarowego poprzez . Dzieki temu:

s Wystgpienie awarii elektrody lub przerwanie pofaczenia miedzy elektrodg a przetwornikiem jest
niezawodnie wykrywane i sygnalizowane.

= Dyspozycyjno$¢ punktu pomiarowego jest stale monitorowana, a informacje o jego stanie
przekazywane sg uzytkownikowi.

Latwosé obstugi

Latwa obstuga

Czujniki w technologii Memosens majg wbudowany modut elektroniki, ktéry umozliwia pamietanie

danych kalibracyjnych oraz innych informacji, np. catkowitej liczby godzin pracy oraz czasu pracy w

skrajnie trudnych warunkach. Po zainstalowaniu czujnika, jego dane sa automatycznie przesytane do

przetwornika i wykorzystywane do obliczania aktualnej wartosci pomiarowej. Przechowywanie

danych kalibracyjnych w pamieci czujnika umozliwia jego kalibracje poza punktem pomiarowym.

Dzieki temu:

= Kalibracja badZ uruchomienie moga by¢ zrealizowane w warunkach laboratoryjnych (poprawa
jakosci kalibracji).

s Wstepnie skalibrowany czujnik moze wykonywa¢ pomiar natychmiast po zamontowaniu, w
wyniku czego znacznie zwigksza sie dyspozycyjnos$¢ punktu pomiarowego.

s Czestotliwo$¢ konserwacji mozna okresla¢ w oparciu o dane robocze zapisane w czujniku, co
umozliwia prowadzenie odpowiedniej konserwacji profilaktycznej.

s Historie czujnika mozna udokumentowac na zewnetrznych nosnikach danych i za pomoca
programéw analitycznych.

= W ten sposob aktualne wykorzystanie czujnika mozna uzaleznié¢ od jego historii.
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Memosens COS81E

Szczelnosé

Technologia Memosens, oparta na indukcyjnej bezstykowej transmisji sygnatu, gwarantuje pewnosé¢
pomiaru i maksymalne bezpieczeristwo procesu, oferujgc jednoczesnie nastepujace zalety:
= Eliminowane sg wszystkie problemy, ktorych Zroédtem jest wilgoé.
= Przytacze wtykowe nie ulega korozji
= Brak mozliwosci zafatszowania warto$ci mierzonej pod wptywem wilgoci.
= System wtykowy (bagnetowy) umozliwia podtgczenie nawet pod woda.
= Przetwornik jest izolowany galwanicznie od medium.
= Bezpieczenstwo elektromagnetyczne cyfrowej transmisji danych pomiarowych uzyskuje sie
poprzez odpowiednie ekranowanie linii przesytowych.

Wielkosci wejsciowe

Zmienne mierzone

Tlen rozpuszczony [mg/1, pug/l, ppm, ppb, %SAT lub hPa|
Tlen (gazowy) [hPa lub %obj.]

Temperatura [°C, °F]

Zakresy pomiarowe

Warunki odniesienia dla wszystkich zakresow: 25 °C (77 “F) i 1013 hPa (15 psi)

Nasadka w ksztalcie litery C Nasadka w ksztalcie litery U
0.004...26 mg/1 0.004...30 mg/1

0.05...285 % SAT 0.05...330 % SAT

0.1...600 hPa 0.1...700 hPa

Zakres roboczy czujnika: maks. 1000 hPa.

Podane btedy pomiarowe wystepujg w zakresie pomiarowym (nie dotyczg catego zakresu
roboczego).

Zasilanie

Podtgczenie elektryczne

Do podtaczenia elektrycznego czujnika do przetwornika stuzy przewod pomiarowy CYK10 .
GY GND

= e (] &
GN Com A @™
- %:m
BN +

2 Przewéd pomiarowy CYK10

<

A0024019

Parametry metrologiczne

Czas odpowiedzi

Po przeniesieniu z powietrza do azotu w warunkach odniesienia:

L tgo :<10s
L] tgg :<20s

Warunki odniesienia Temperatura odniesienia: 25°C (77 °F)
Ci$nienie odniesienia: 1013 hPa (15 psi)
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Memosens COS81E

Maksymalny btad +1 % lub £8 pg/I1 (ppb) wartosci mierzonej (w kazdym przypadku obowigzuje wyzsza wartosc)
pomiarowy b
Granica wykrywalnosci (LOD) Granica oznaczalnosci (LOQ)
4ppb 10ppb
Powtarzalnos¢ 2 ppb
Montaz
Wskazéwki montazowe Czujnik nalezy zamontowac¢ w odpowiedniej armaturze (w zaleznosci od aplikacji).
NOTYFIKACJA
Montaz bez armatury moze by¢ przyczyng uszkodzen przewodu lub utraty czujnika!
» Nie montowaé czujnika, zawieszajgc go jedynie na przewodzie pomiarowym!
Pozycja pracy COS81E-*****C*** (pakretka pomiarowa ksztaicie litery C)

A0042948

® 3 Kgt odchylenia pozycji montazowej czujnika Memosens COS81E-*****C*** (nakretka pomiarowa w
ksztalcie litery C)

Czujnik mozna zamontowac pod dowolnym kgtem (0...360 °).
M& Zalecany kqt odchylenia pozycji montazowej

1) Zgodnie z IEC 60746-1 w znamionowych warunkach roboczych

6
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Memosens COS81E

W przypadku montazu pod zalecanym katem odchylenia, czujnik z nakretka pomiarowg w ksztatcie
litery C automatycznie oczyszcza sie i moze by¢ stosowany réwniez w aplikacjach higienicznych.

COS81E-******** (nakretka pomiarowa w ksztalcie litery U)

A0042949

4 Kat odchylenia pozycji montazowej czujnika Memosens COS81E-*****U*** (nakretka pomiarowa w
ksztatcie litery U)

Zalecany kqt odchylenia pozycji montazowej
¥ Dopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej
Niedopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej

Czujnik z nakretka pomiarowa w ksztalcie litery U nalezy zamontowac pod katem odchylenia
0...180° w armaturze, uchwycie lub odpowiednim przytaczu procesowym. Montaz pod zalecanym
katem odchylenia: 0...45° lub 135...180 ° zapobiega gromadzeniu sie pecherzykéw powietrza. Dla
katow odchylenia wynoszacych od 45 do 135° pecherzyki powietrza przy membranie wrazliwej na
obecnos¢ tlenu moga zawyzac wartos¢ mierzong.

Inne katy odchylenia sg niedopuszczalne. Aby unikng¢ powstawania osadow i kondensacji w miejscu
pomiaru na membranie, nie montowac czujnika COS81E-****U *** w pozycji odwrocone;j.

Przestrzegac zalecen dotyczacych montazu czujnika, podanych w instrukcji obstugi stosowanej
armatury.

Przyktady zabudowy

Stata armatura montazowa

Stata armatura montazowa CPA842 umozliwia tatwe przystosowanie do prawie wszystkich przytgczy

Unifit CPA842 procesowych od kréécow Ingold do przytaczy Varivent lub Triclamp. Ten typ montazu nadaje sie dla
zbiornikéw i duzych rurociggéw. Jest to najprostszy sposob, aby czujnik osiggnat zgdang gtebokos¢
zanurzenia w medium.

Armatura przeplywowa Armatura przeptywowa jest dostepna w wielu wersjach materiatowych i srednicach nominalnych.

CYA680 Moze zosta¢ zamontowana zaréwno w poziomych jak i pionowych rurach. W armaturze mozna

zamontowac 1 lub 2 czujniki.
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2 2
A0042963

5 Armatura przeptywowa CYA680

1 Komora przeptywowa armatury

2 Zamontowany czujnik Memosens COS81E
Armatura przepltywowa Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej z mozliwoscig obstugi czujnika 12 mm o dtugosci
Flowfit CYA21 stosowana w 120 mm. Armatura przeznaczona jest dla probek o matej objetosci, a dzieki podtgczeniom 6-mm jest
uzdatnianiu wody i szczegolnie przydatna do pomiaru tlenu $ladowego w uzdatnianiu wody i wody zasilajacej kociot.
aplikacjach procesowych Medium jest wprowadzane od dotu.

1 4%/2
| & 3
A0014081
6  Armatura przeptywowa

1 Zamontowany czujnik Memosens COS81E

2 Odprowadzenie

3 Uchwyt nascienny (zacisk D29)

4 Wilot
Armatura wysuwalna Armatura jest przeznaczona do montazu czujnikéw w zbiornikach i rurociggach. Wymagane sg

Cleanfit CPA875 lub Cleanfit = odpowiednie kré¢ce montazowe.
CPA450 Montowa¢ armature w miejscu, w ktérym przeptyw jest ustalony. Minimalna $rednia rurociggu
wynosi DN 80.
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Memosens COS81E

Pozycja montazowa czujnika COS81E-****U*** (nasadka w ksztalcie litery "U")

AD042966

7 Wtasciwe i niewtasciwe pozycje montazowe czujnika Memosens COS81E z nasadkq w ksztalcie litery "U"w
armaturze wysuwalnej

1 Pionowo wznoszqcy sie odcinek rurociqqu, pozycja zalecana

Poziomy odcinek rurociqgu, czujnik skierowany w dot: pozycja niedopuszczalna ze wzgledu na tworzenie sie
kieszeni powietrznych i piany

Poziomy odcinek rurociggu, montaz boczny pod dopuszczalnym kqtem odchylenia pozycji montazowej
Montaz z gtowicq skierowang w dét, niedopuszczalna pozycja montazowa

Pionowo opadajqcy odcinek rurociggu, pozycja niedopuszczalna

Szczegot A (widok z gory)

Szczegot A, obrécony o 90° (widok z boku)

N

o N RV, SN VY

¥/ Dopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej
Niedopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej

Pozycja montazowa czujnika COS81E-****C*** (nasadka w ksztalcie litery "C")

A0D042965

8 Wtasciwe i niewtasciwe pozycje montazowe czujnika Memosens COS81E z nasadkq w ksztalcie litery "C"w
armaturze wysuwalnej

1 Pionowo wznoszqcy sie odcinek rurociqgu, pozycja zalecana

2 Poziomy odcinek rurociqgu, czujnik skierowany w dot: pozycja niedopuszczalna ze wzgledu na tworzenie sie
kieszeni powietrznych i piany

3 Poziomy odcinek rurociggu, montaz boczny pod dopuszczalnym kqtem (zaleznym do wersji czujnika)

4 Montaz z glowicq skierowang w dot, dozwolony tylko w potqczeniu z nasadkq gazoprzepuszczalng w ksztalcie
litery "C"

5 Pionowo opadajqcy odcinek rurociggu, pozycja niedopuszczalna

¥/ Dopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej

Niedopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej
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NOTYFIKACJA

Czujnik niecatkowicie zanurzony w medium, osad, montaz czujnika w pozycji odwréconej

Kazdy z tych czynnikéw moze powodowacé btedy pomiarowe!

» Armatury nie nalezy montowac w miejscach, gdzie mogg powstawac poduszki powietrzne lub
piana.

» Unika¢ gromadzenia sie osadu na nasadce lub regularnie go usuwac.

» Nie montowac czujnika COS81E-****U (nasadka w ksztalcie litery "U") w pozycji odwrdconej
(gtowicg do dotu).

Srodowisko
Zakres temperatury -5...+100 °C
otoczenia
Zakres temperatury -25..50°C(77...120°°F)
sktadowania

przy wilgotnosci wzglednej powietrza 95%, bez kondensacji

Stopien ochrony

P68
P69

Proces

Zakres temperatury medium

Czujnik Min. i maks. temperatura Temperatura medium
medium podczas pracy ciagtej

COSB1E-****1* (EPDM) -10...+140°C (15...280 °F)

COS81E-****3* (FFKM) 0..+140°C (32...280 °F)

COS81E-**C*** (nasadka w ksztalcie litery 0...60°C (32...140°F)
IICII)

COS81E-**U*** (nasadka w ksztalcie litery 0..80°C (32...175 °F)
IIUII)

Zakres ci$nienia medium

0.02 ... 13 bar (0 ... 190 psi) absolutne

Ci$nienie dopuszczalne w
zaleznosci od temperatury

p, abs.
[psi| [bar]
188 13 :
e I R :
[ I | 3

10 0 110 140 T1°C
[ [ [ [
14 32 230 284 T [°F

AD045731
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Memosens COS81E

Odpornos¢ chemiczna

NOTYFIKACJA

Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki, ketony i toluen

Rozpuszczalniki zawierajgce halogenki (DCM, chloroform), ketony (np. aceton, pentanon) i toluen
wywotujg efekt czutosci skro$nej, zanizajg wartosci mierzone, w najgorszym przypadku powodujg
uszkodzenie czujnika!

» Nalezy stosowac¢ czujnik tylko dla mediéw wolnych od halogenkéw, ketonéw i toluenu.

Czyszczenie chemiczne CIP

Tak

Mozliwos¢ sterylizacji w

Tak, maks. 140 °C (284 °F)

autoklawach
Budowa mechaniczna
Budowa Nakretka czujnika ma konstrukcje w ksztatcie C lub U.
1 2
A0034733
9 Konstrukcja nakretki
1 Nakretka w ksztatcie U
2 Nakretka w ksztatcie C
Wymiary

50(1.97) 120/160/220/320/420(4.7/6.3/8.7/12.6/16.5)*

-3
>

Pg 13,5

12-0.1
(0.47)

A0043883

10  Wymiary w mm (calach)

Endress+Hauser
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Memosens COS81E

Opcjonalna armatura przeplywowa CYA21 dla czujnikéw @ 12 mm (akcesoria)

28 (1.10) ‘
l |
‘ |
_ B
Sy |
~ [
39 (154) S = !
O 33}
S Ne} !
— |
|| (@] |
© :
U
|
| — |
|
' U
a2 ,
= @6 (0.24)
@29x1.5(1.14x0.06)
11 Wymiary w mm (calach)
Masa W zalezno$ci od (dtugosci) wersii:
Przykiad: 0.1 kg dla wersji o dtugosci 120 mm
Materialy Czesci w kontakcie z medium
Korpus czujnika Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L)
Uszczelka przytgcza procesowego FKM (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)
Uszczelnienie procesowe dla zastosowan Ex FKM (brak aprobaty FDA)
Uszczelnienia/O-ringi EPDM, FFKM (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)
Nakretka pomiarowa Stal nierdzewna 1.4435 (AISI 316L) lub tytan
lub Hastelloy
Warstwa w nakretce pomiarowej Silikon (USP<87>, <88> Klasa VIi FDA)

Przylacze procesowe

Pg13.5
Moment dokrecenia, maks. 3 Nm

Chropowatos¢ powierzchni

R, <0.38 pm

Czujnik temperatury Pt1000 (Klasa A zgodnie z DIN IEC 60751)
Certyfikaty i dopuszczenia
ﬂ Certyfikaty i dopuszczenia sg opcjonalne, tzn. zalezg od wersji produktu.
Znak C€ Wyrob spetnia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami

prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testéw przyrzadu z wynikiem pozytywnym
poprzez umieszczenie na nim znaku C€.

Dopuszczenia Ex

COS81E-BG
ATEX1I 1G Exia opisIICT6... T3 Ga

12
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Memosens COS81E

COS81E-B4
ATEXII 1GExiaopislICT6... T3 Ga
ATEXII 1D Ex ia op is IIIC T90°C... T200°C Da

COS81E-IF
[ECEx Exia op isIIC T6... T3 Ga

COS81E-I5
IECEx Exia op isIICT6... T3 Ga
[ECEx Ex ia op is IIIC T90°C... T200°C Da

COS81E-NG
NEPSI Ex ia op is [IC T6/T4/T3 Ga

COS81E-N5
NEPSI Ex ia op is [IC T6/T4/T3 Ga
NEPSI Ex iaD op is 20 T90/T135/T200

COS81E-MG
INMETRO Ex ia op isIICT6 ... T3 Ga

COS81E-M5
INMETRO Ex ia op is ICT6 ... T3 Ga
INMETRO Ex ia op is IlIC T90°C... T200°C Da

COS81E-JF
JPN Exia op isIICT6...T3 Ga

COS81E-]5
JPN Exia opisIICT6...T3 Ga
JPN Ex ia op is IIIC T90°C... T200°C Da

COS81E-CI

CSA C/US IS Class I Division 1 Grupy A, B, CiD T6...T4
CSA C/US ExiaIIC T6...T4 Ga

CSA C/US Class I Strefa O AEx ia IIC T6...T4 Ga

Atesty higieniczne

Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004

Spetnienie wymagan rozporzadzenia WE Nr. 1935/2004

Produkt spelnia wymagania dla materiatéw stosowanych w kontakcie z zywno$cia.
Dopuszczenie EHEDG

Czujnik w wersji higienicznej posiada certyfikat zgodnie z EHEDG TYPE EL-class I.

Zgodnos¢é farmaceutyczna

Dopuszczenie ASME BPE
Wykonanie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi kryteriami ASME BPE.

Zgodno$¢ z wymaganiami cGMP

Certyfikat zgodno$ci z wymaganiami przemystu farmaceutycznego potwierdza spetnienie wymagan
testu bioreaktywnosci wg USP 87, toksycznosci wg USP 88 dla klasy VI, zgodno$¢ materiatéw z
wymaganiami FDA, brak w sktadzie sktadnikéw pochodzenia zwierzecego (certyfikat TSE-/BSE-free),
wykonanie testu chropowatos$ci powierzchni

Zgodno$¢ z wymaganiami FDA
Wiszystkie czesSci wchodzgce w kontakt z medium sg zgodne z wymaganiami FDA.

Wersje z dopuszczeniem do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem

W aplikacjach FDA nalezy stosowa¢ dodatkowg uszczelke z dopuszczeniem FDA (np. Unifit
CPAB842). Pozwoli to na odpowiednie oddzielenie medium procesowego od strefy zagrozonej
wybuchem.

Dodatkowe certyfikaty

Certyfikat inspekgcji 3.1 zgodny z PN-EN 10204 3.1

Swiadectwo badarn 3.1 zgodne z normg EN10204 jest dostarczane zaleznosci od wersji przyrzadu (-
Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu).

Endress+Hauser
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Memosens COS81E

Inne normy i zalecenia

EAC

Produkt uzyskat certyfikat zgodnie z wytycznymi TP TC 004/2011 oraz TP TC 020/2011 i zostat
dopuszczony do stosowania w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Znak zgodnosci EAC jest
umieszczony na produkcie.

Dopuszczenie CRN

Czujnik ten moze pracowac przy ci$nieniu nominalnym powyzej 15 psi (okoto 1 bar), otrzymat numer
CRN (Kanadyjski Numer Rejestracyjny) we wszystkich prowincjach Kanady zgodnie z zaleceniami
zawartymi w standardzie CSA B51 ("Przepisy w sprawie kottéw, zbiornikéw cisnieniowych i
rurociggow cisnieniowych'; kategoria F).

Swiadectwa badan

Swiadectwo producenta

Potwierdzenie indywidualnych danych testu konicowego

Badanie chropowatosci powierzchni

Sprawdzona chropowato$¢ powierzchni ze stali kwasoodpornej wchodzacych w kontakt z medium
wynosi <R, 0.38 pm.

Kody zamoéwieniowe

Strona produktowa

www.endress.com/cos81e

Konfigurator produktu

Na stronie produktu, Konfiguracja na prawo od zdjecia znajduje sie przycisk.
1. Zapomocg myszy klikng¢ ten przycisk.
~ W oddzielnym oknie otworzy sie konfigurator produktu.

2. Skonfigurowa¢ produkt zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
= W ten sposéb mozna otrzymac¢ petny kod zamoéwieniowy urzadzenia.

3. Wyeksportowaé kod zaméwieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu wybraé odpowiedni
przycisk, po prawej nad oknem wyboru.

Dla wielu produktoéw dostepne sg rysunki CAD lub 2D wybranej wersji. Wybra¢ zaktadke CAD a
nastepnie z list rozwijalnych wybra¢ zagdany typ pliku.

Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodza:

s 1 czujnik w wersji zgodnej z zamowieniem

® 1 x skrocona instrukcja obstugi

= Instrukcje dot. bezpieczenstwa Ex dla strefy zagrozonej wybuchem (dotyczy czujnikéw w wersji z
dopuszczeniem Ex)

s Suplement do zamdwionych opcjonalnych certyfikatow

Akcesoria

W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania niniejszego
dokumentu.

» Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaly wymienione w niniejszej publikacji mozna uzyskac u
regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

Akcesoria stosowane w
zaleznosci od wersji

przyrzadu

Armatury (wybor)

ﬂ Czujnik COS81E o dtugosci 220 mm jest przeznaczony do wszystkich armatur wymagajacych
dtugosci montazowej 225 mm.

14
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Cleanfit CPA875

= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych

= Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika o $rednicy 12 mm, np. pH,
redoks, tlenu

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa875

Karta katalogowa TI01168C

Flowfit CPA240
s Armatura przeptywowa pH/redoks do pomiaru w trudnych warunkach procesowych
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpaZ40

Karta katalogowa TI00179C

Unifit CPA842

= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
= Posiada dopuszczenia 3-A i EHEDG

= Konfigurator produktu stronie: www.endress.com/cpa842

Karta katalogowa TIO0306C

Cleanfit CPA450

= Armatura z recznym mechanizmem wysuwania do montazu czujnikéw o $rednicy 12 mm i
dtugosci 120 mm w zbiornikach i rurociggach

= Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/cpa450

Karta katalogowa TI00183C

Flowfit CYA21

s Uniwersalna armatura przeznaczona do systeméw analitycznych w przemystowych instalacjach
mediéw uzytkowych

® Przeznaczona do montazu czujnikéow @ 12 mm o dtugosci 120 mm

s Armatura kompaktowa ze stali nierdzewnej o matej objetosci probki

s Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/CYA21

Karta katalogowa TI01441C

CYA680

® Armatura przeptywowa w wykonaniu higienicznym

= Do montazu czujnikéw w rurociggach

= Nadaje sie do stosowania dla czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parg (SIP)

= Swiadectwo biokompatybilnosci wg USP Class VI, uszczelnienia z materialéw dopuszczonych przez
FDA, powierzchnie polerowane elektrolitycznie Ra=0.38 pm

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cya680

Karta katalogowa TI01295C

Przewdd pomiarowy

CYK10, przewéd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C

CYK11, przewéd pomiarowy do transmisji danych ze ztagczem Memosens
= Przewdd przedtuzajacy do czujnikéw cyfrowych z protokotem Memosens
= Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/cyk11

Karta katalogowa Ti00118C

Przewdd laboratoryjny Memosens: CYK20
= Dla czujnikéw cyfrowych w technologii Memosens
= Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.pl.endress.com/cyk20

Endress+Hauser
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Memosens COS81E

Zel beztlenowy

CoYs

Zel beztlenowy do czujnikéw tlenu i czujnikéw skutecznosci dezynfekcji

» Beztlenowy i bezchlorowy zel do weryfikacji, wzorcowania punktu zerowego oraz adiustacji
punktéw pomiarowych tlenu i skutecznosci dezynfekeji

s Konfigurator produktu na stronie produktu: www.endress.com/coy8

Karta katalogowa TI01244C

Przetwornik

Liquiline CM44

= Modutowy wielokanatowy przetwornik pomiarowy dopuszczony do pracy w strefach Ex i poza nimi
= Mozliwa jest komunikacja Hart®, PROFIBUS, Modbus lub EtherNet/IP

= Zamawianie wg pozycji kodu zamowieniowego

Karta katalogowa TI00444C

Liquiline CM42

= Modutowy dwuprzewodowy przetwornik pomiarowy dopuszczony do pracy w strefach Ex i poza
nimi

= Mozliwa jest komunikacja Hart®, PROFIBUS lub fgcze cyfrowe do sieci obiektowych FOUNDATION
Fieldbus

= Zamawianie wg pozycji kodu zaméwieniowego

Karta katalogowa TIO0381C

Liquiline Mobile CML18

= Wieloparametrowy przenosny przetwornik pomiarowy do pomiaréw w warunkach laboratoryjnych
ina obiekcie

= Niezawodny przetwornik pomiarowy z wyswietlaczem i mozliwo$cig obstugi za pomocg aplikacji na
podigczonym urzgdzeniu

= Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/CML18

Instrukcja obstugi BAO2002C

Liquiline Compact CM82

= Konfigurowalny, jednokanatowy, wieloparametrowy przetwornik dla czujnikéw Memosens

= Przeznaczony do aplikacji w strefach zagrozonych i niezagrozonych wybuchem we wszystkich
gateziach przemystu

= Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/CM82

Karta katalogowa TI01397C

Liquiline Compact CM72

s Jednokanatowy, jednoparametrowy przetwornik dla czujnikéw Memosens

= Przeznaczony do aplikacji w strefach zagrozonych i niezagrozonych wybuchem we wszystkich
gateziach przemystu

= Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/CM72

Karta katalogowa TI01409C

Konwerter analogowy Memosens CYM17

s Konwerter dla czujnikéw Memosens

s Umozliwia stosowanie cyfrowych czujnikéw Memosens w procesach fermentacji w warunkach
laboratoryjnych

s Konfigurator produktu na stronie produktowej: www.endress.com/cym17

Instrukcja obstugi BA01833C

Memobase Plus CYZ71D

s Program dla PC wspierajgcy kalibracje laboratoryjng

= Dokumentacja i wizualizacja zarzadzania czujnikiem

= Baza danych zawierajgca dane kalibracyjne czujnika

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyz7 1d

Karta katalogowa Ti00502C
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